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S’INSCRIRE A LA PLATEFORME 

« L’ATELIER DE VOS IDEES » 

 
Pour participer aux différentes initiatives, vous devez vous inscrire sur la plateforme en ligne à partir de 

l’adresse suivante : https://atelierdevosidees.loiret.fr/ 

Dans le formulaire d’inscription (https://atelierdevosidees.loiret.fr/users/sign_up), spécifiez si vous vous 

inscrivez en tant qu’individu ou organisation. 

Puis, renseignez les informations suivantes : 

 En tant qu’individu :  

 
- Votre Nom (afin de garantir l’anonymat, un nom fictif peut être choisi. Celui-ci peut être 

identique au pseudonyme. Le nom est l’identifiant qui signe les propositions ou 
commentaires) ; 

- Un pseudonyme (le pseudonyme est matérialisé par un @... à côté du nom. Le pseudonyme 
sert  à mentionner la personne dans une proposition ou un commentaire et celle-ci reçoit une 
notification indiquant qu’elle a été citée) ; 

- Une adresse email ; 
- Un mot de passe. 
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 En tant qu’organisation/collectif : 

 
- Votre Nom (afin de garantir l’anonymat, un nom fictif peut être choisi. Celui-ci peut être 

identique au pseudonyme. Le nom est l’identifiant qui signe les propositions ou 
commentaires) ; 

- Un pseudonyme (Le pseudonyme est matérialisé par un @... à côté du nom. Le pseudonyme 

sert à mentionner la personne dans une proposition ou un commentaire et celle-ci reçoit une 

notification indiquant qu’elle a été citée) ; 

- Une adresse email * ; 

- Un mot de passe ; 

- Un Nom de l’organisation ; 

- Un Téléphone de l’organisation. 

 
 * Attention, c’est votre adresse e-mail qui vous permettra de valider votre inscription et de vous connecter 

par la suite. Elle doit être validée. Un courriel de confirmation vous est envoyé sur votre messagerie. Cliquez 

sur le lien intégré à ce courriel qui vous renvoie sur la page de connexion. Choisissez un mot de passe facile à 

retenir pour vous, vous en aurez besoin à chaque connexion.  


